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Prof. Dr. Andreas Tünnermann
Grundlagen der laserphysik
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
experimentelle Methoden 
der Atom- und Molekül-
physik
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
Angewandte Photonik
Seminar für Doktoranden FSU 
Jena, Fraunhofer IOF

Dr. Uwe Detlef Zeitner, Prof. 
Dr. Frank Wyrowski
optical Modeling and 
Design i
optical Modeling and 
Design ii
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena

Konferenzen – workshops –  
veranstaltungen /  
Conferences – workshops – 
Events

oTTi-Fachforum »optische 
Technologien - vom Design 
zum Produkt«
4. – 5. März 2009, Regensburg 

Workshop »optische 
systeme und sensoren 
für den Zukunftsmarkt 
Gesundheit«
2. April 2009, Jena 

17. international 
Workshop on “optical 
Waveguide Theory and 
numerical Modeling”
17. – 18. April 2009, Jena 

Fraunhofer Technologie-
zirkel – »innovation mit  
lichtgeschwindigkeit«
Referent: Prof. Dr. Andreas 
Tünnermann, Fraunhofer IOF
7. – 8. Mai 2009, Fraunhofer 
ILT, Aachen

Alumni-Treffen 2009 –  
Workshop »THz-
Bildgebung«
5. Juni 2009, Fraunhofer IOF, 
Jena

4th eos Topical Meeting 
on Advanced imaging  
Techniques
10. – 12. Juni 2009, Jena 

Zukunftskonferenz  
Medizintechnik
24. – 25. Juni 2009, Jena

DAGM 2009 – 
31. Annual symposium of 
the German Association  
for Pattern Recognition
9. – 11. September 2009, Jena

The international confe-
rence on optical thin film 
and coating technology 
Conference Co-chair:  
Prof. Dr. Norbert Kaiser, 
Fraunhofer IOF 
11. – 16. Oktober 2009, 
Xi‘an, China

v2009 – industrieausstel-
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»vakuumbeschichtung und 
Plasmaoberflächentechnik«
20. – 22. Oktober 2009, 
Dresden

noble Gespräche – »Photo-
nische Kristallfasern« 
Referent: Prof. Philip Russell
29. Oktober 2009, Jena

lange nacht der Wissen-
schaften
13. November 2009, Jena

diplomarbeiten /  
diploma Theses

Adrian Azarian
investigation of co2 laser 
melting of optical  
microresonator structures
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

Martin Baumgartl
experimentelle und 
numerische Analyse der 
Pulsdynamik in moden-
gekoppelten Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Johannes Bidinger
Grundlagen der laser-
Thrombolyse mit Femto-
sekundenpulsen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 08/09

Ulrike Blumröder
optische charakteri-
sierung stochastischer 
Oberflächenstrukturen 
auf Kunststoff für 
Photovoltaik anwendungen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

Michael Damm
entwicklung eines auto-
matisierten Messplatzes 
zur Bestimmung ultra-
kurzpulslaserinduzierter 
Zerstörschwellen optischer 
Komponenten
Fachhochschule Jena, 05/09

Jens Dreiling
Untersuchungen zum ein-
satz der cMP-Technologie 
zur Herstellung mikro-
optischer elemente
Fachhochschule Jena, 09/09

Jens Dunkel
Untersuchungen zur 
Verbesserung der Effizienz 
lithografisch hergestellter 
Multilevelelemente für 
laseranwendungen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Karen Friedrich
Begründung und optimie-
rung eines Dünnschicht-
modells zur Prognose 
optischer eigenschaften 
oxidischer Beschichtungen 
durch in-situ überwachung 
des Aufdampfprozesses
TU Chemnitz, 10/09

Christine Fuchs
Untersuchungen zum 
Zusammenhang zwischen 
Hydrophobie und 
erreichbarer oleophobie 
bei mikro-strukturierten 
Polymeroberflächen mit 
Top-coating
Fachhochschule Jena, 02/09

Thomas Gottschall
erzeugung von 
ultrakurzen, intensiven, 
durchstimm baren laser-
pulsen im nahen infrarot
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Christian Hagemann
Theoretische und experi-
mentelle Untersuchungen 
an Pumpkopplern für 
Hochleistungsfaserlaser
Universität Hamburg, 11/09

René Heilmann
charakterisierung 
mikrolinsenbeleuchteter 
Antennen arrays zur erzeu-
gung ultrakurzer THz-Pulse 
hoher mittlerer leistung
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Christian Henkel
entwicklung und 
charakterisierung eines 
verfahrens zur Justierung 
von Mikrolinsenarrays zu 
ccD-sensoren
Fachhochschule Jena, 01/09

Martin Kahle
Untersuchung der 
laser ablation dünner 
metallischer schichten
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Robert Keiner
Bearbeitung optischer 
schichtsysteme mittels 
Femto sekundenlaser
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 05/09

Robert Keil
optisches schalten in 
zweidimensionalen 
Wellenleiter arrays
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 06/09

Peter Lutzke
Untersuchung der Mess-
genauigkeit bei der opti-
schen 3D-vermessung von 
transluzenten Materialien
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

André Oswald
Untersuchungen zur zwei-
dimensionalen Anordnung 
von lichtleitfasern mit dem 
Ziel der Formawandlung
Fachhochschule Jena, 09/09

Roberto Peach
integration einer hoch-
drehenden spindel für die 
Fräsbearbeitung in eine 
Ultrapräzisionsmaschine 
und messtechnische 
charakterisierung des hy-
briden Dreh-Fräsprozesses
Fachhochschule Jena, 07/09

Stephan Rhein
Kompakte Faserverstärker 
hoher leistung für  
sub-ns-Pulsquellen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Daniel Richter
Realisierung von volumen-
Bragg-Gittern mit Hilfe 
ultrakurzer Pulse
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

Stefan Ringleb
elektrooptische Amplitu-
denmodulation in ultra-
kurzpulslaserinduzierten 
volumenwellenleitern in  
lithiumniobat
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Stephan Roth
Untersuchungen optischer 
effekte in organischen 
leDs mit anisotropen 
emittermaterialien
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Ingo Scheidig
Montage mikrooptischer 
systeme mittels solder 
Bumping
Fachhochschule Jena, 03/09

Marcel Sieler
Design und Realisierung 
eines mikrooptischen  
Array-Projektors
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 05/09

Christian Semmler
Untersuchung zum 
Reibungsverhalten elektro-
statischer chucks auf 
substraten
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Klemens Stollberg
Gabor-superlinse – Minia-
turisierte Abbildungsoptik 
nach dem vorbild natürli-
cher superpositionsaugen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Fabian Stutzki
stabilitätsuntersuchungen 
an monolithischen  
lMA-cW-Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Mario Thiele
Untersuchungen mit dem 
Rasterelektronenmikros-
kop zur optimierung von 
strukturbreitenmessung 
und strukturierungs-
technologie
Fachhochschule Jena, 01/09

Robert Trettin
Frequenzkonversion 
mittels stimulierter Raman-
streuung in passiven 
single-Mode-Fasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Marcus Trost
Messung und Modellie-
rung des Reflexions- und  
streuverhaltens von 
spiegeln und substraten 
für 13,5 nm
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Sven Scharnowski
Photoleitende Antennen 
zur Mehrkanaldetektion 
ultrakurzer Terahertzpulse
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Mirko Schreyer
evaluation einer Time-of-
Flight (PMD) 3D-Kamera 
für den einsatz bei der 
automatischen, roboter-
geführten 3D-vermessung
Fachhochschule Jena, 12/09

Julia Schröder
Grundlegende Unter-
suchungen zur optischen 
Detektion von Ultraschall 
mittels miniaturisierbarer 
Zweistrahl interferometer
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Jens Siepmann
synchrone Messung von 
Form und Farbe
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

Lars Weichhardt
Untersuchungen zur 
Regelung für ein adaptiv 
optisches system
Fachhochschule Jena, 12/09

Georgios Wenetiadis
entwicklung und 
charakterisierung eines 
Fasergreifers zur präzisen 
Positionierung von mindes-
tens 10 optischen Fasern 
für einen anschließenden 
spleißprozess
Fachhochschule Jena, 11/09

Peter Zeil
Realisierung und 
charakterisierung von 
Bragg-Wellenleitern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

bachelorarbeiten /  
bachelor Theses

Julian Pulsack
entwicklung eines Mess- 
und Analyseverfahrens für  
die charakterisierung von 
solarzellen
Fachhochschule Jena, 09/09

Roman Loose
Untersuchung ultrapräziser 
schleifbearbeitung von 
Wolframcarbid mit Dia-
mantschleifwerkzeugen
Fachhochschule Jena, 07/09

Andreas Müller
Konzeption, Aufbau und 
Test eines automatisierten 
Goniometermessplatzes 
mit labvieW-steuerung
Fachhochschule Jena, 08/09

Marc Siebecker
entwicklung einer 
Montagevorrichtung für 
GRin-linsen
Fachhochschule Jena, 09/09

Cornelia Stiehl
Präzisionsmontage eines 
laserresonatorspiegels 
mittels solder Bumping
Fachhochschule Jena, 07/09

Frank Tänzer
Untersuchungen zur ein-
kopplung von laserstrah-
lung in lichtwellenleiter
Fachhochschule Jena, 09/09

masterarbeiten /  
master Theses

Anika Brahm
Aufbau und charakterisie-
rung eines Messsystems für 
die Tomographie mittels 
ultrakurzer Terahertz-Pulse
Fachhochschule Jena, 01/09

Matthias Hauptvogel
entwicklung und Bewer-
tung von Methoden zur 
Reduzierung der Messzeit 
von streulichtmessanord-
nungen
Fachhochschule Jena, 02/09

Johannes Jobst
optical characterisation 
of a thin film Inteference 
Filter produced by ion-
Assisted Deposition for 
solar Beam
Fachhochschule Jena, 08/09

Hagen Pauer
Thermisch stabiler 5 sr 
eUv-Kollektor
Fachhochschule Jena, 05/09

Marco Perske
Untersuchung thermisch 
stabiler Mon/si-schicht-
systeme für eUv-Kollektor-
spiegel
Fachhochschule Jena, 04/09

Lourdes Patricia R. Ramirez
Ultrafast laser induced 
nanostructures in fused 
silica
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 08/09

dissertationen /  
dissertations

Dr. rer. nat. Martin Bischoff
Plasmagestützte Beschich-
tung von Metallfluoriden 
für den tiefen ultra-
violetten spektralbereich
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09
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Prof. Dr. Andreas Tünnermann
Grundlagen der laserphysik
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
experimentelle Methoden 
der Atom- und Molekül-
physik
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena
Angewandte Photonik
Seminar für Doktoranden FSU 
Jena, Fraunhofer IOF

Dr. Uwe Detlef Zeitner, Prof. 
Dr. Frank Wyrowski
optical Modeling and 
Design i
optical Modeling and 
Design ii
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena

Konferenzen – workshops –  
veranstaltungen /  
Conferences – workshops – 
Events

oTTi-Fachforum »optische 
Technologien - vom Design 
zum Produkt«
4. – 5. März 2009, Regensburg 

Workshop »optische 
systeme und sensoren 
für den Zukunftsmarkt 
Gesundheit«
2. April 2009, Jena 

17. international 
Workshop on “optical 
Waveguide Theory and 
numerical Modeling”
17. – 18. April 2009, Jena 

Fraunhofer Technologie-
zirkel – »innovation mit  
lichtgeschwindigkeit«
Referent: Prof. Dr. Andreas 
Tünnermann, Fraunhofer IOF
7. – 8. Mai 2009, Fraunhofer 
ILT, Aachen

Alumni-Treffen 2009 –  
Workshop »THz-
Bildgebung«
5. Juni 2009, Fraunhofer IOF, 
Jena

4th eos Topical Meeting 
on Advanced imaging  
Techniques
10. – 12. Juni 2009, Jena 

Zukunftskonferenz  
Medizintechnik
24. – 25. Juni 2009, Jena

DAGM 2009 – 
31. Annual symposium of 
the German Association  
for Pattern Recognition
9. – 11. September 2009, Jena

The international confe-
rence on optical thin film 
and coating technology 
Conference Co-chair:  
Prof. Dr. Norbert Kaiser, 
Fraunhofer IOF 
11. – 16. Oktober 2009, 
Xi‘an, China

v2009 – industrieausstel-
lung & Workshop 
»vakuumbeschichtung und 
Plasmaoberflächentechnik«
20. – 22. Oktober 2009, 
Dresden

noble Gespräche – »Photo-
nische Kristallfasern« 
Referent: Prof. Philip Russell
29. Oktober 2009, Jena

lange nacht der Wissen-
schaften
13. November 2009, Jena

diplomarbeiten /  
diploma Theses

Adrian Azarian
investigation of co2 laser 
melting of optical  
microresonator structures
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

Martin Baumgartl
experimentelle und 
numerische Analyse der 
Pulsdynamik in moden-
gekoppelten Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Johannes Bidinger
Grundlagen der laser-
Thrombolyse mit Femto-
sekundenpulsen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 08/09

Ulrike Blumröder
optische charakteri-
sierung stochastischer 
Oberflächenstrukturen 
auf Kunststoff für 
Photovoltaik anwendungen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

Michael Damm
entwicklung eines auto-
matisierten Messplatzes 
zur Bestimmung ultra-
kurzpulslaserinduzierter 
Zerstörschwellen optischer 
Komponenten
Fachhochschule Jena, 05/09

Jens Dreiling
Untersuchungen zum ein-
satz der cMP-Technologie 
zur Herstellung mikro-
optischer elemente
Fachhochschule Jena, 09/09

Jens Dunkel
Untersuchungen zur 
Verbesserung der Effizienz 
lithografisch hergestellter 
Multilevelelemente für 
laseranwendungen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Karen Friedrich
Begründung und optimie-
rung eines Dünnschicht-
modells zur Prognose 
optischer eigenschaften 
oxidischer Beschichtungen 
durch in-situ überwachung 
des Aufdampfprozesses
TU Chemnitz, 10/09

Christine Fuchs
Untersuchungen zum 
Zusammenhang zwischen 
Hydrophobie und 
erreichbarer oleophobie 
bei mikro-strukturierten 
Polymeroberflächen mit 
Top-coating
Fachhochschule Jena, 02/09

Thomas Gottschall
erzeugung von 
ultrakurzen, intensiven, 
durchstimm baren laser-
pulsen im nahen infrarot
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Christian Hagemann
Theoretische und experi-
mentelle Untersuchungen 
an Pumpkopplern für 
Hochleistungsfaserlaser
Universität Hamburg, 11/09

René Heilmann
charakterisierung 
mikrolinsenbeleuchteter 
Antennen arrays zur erzeu-
gung ultrakurzer THz-Pulse 
hoher mittlerer leistung
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Christian Henkel
entwicklung und 
charakterisierung eines 
verfahrens zur Justierung 
von Mikrolinsenarrays zu 
ccD-sensoren
Fachhochschule Jena, 01/09

Martin Kahle
Untersuchung der 
laser ablation dünner 
metallischer schichten
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Robert Keiner
Bearbeitung optischer 
schichtsysteme mittels 
Femto sekundenlaser
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 05/09

Robert Keil
optisches schalten in 
zweidimensionalen 
Wellenleiter arrays
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 06/09

Peter Lutzke
Untersuchung der Mess-
genauigkeit bei der opti-
schen 3D-vermessung von 
transluzenten Materialien
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

André Oswald
Untersuchungen zur zwei-
dimensionalen Anordnung 
von lichtleitfasern mit dem 
Ziel der Formawandlung
Fachhochschule Jena, 09/09

Roberto Peach
integration einer hoch-
drehenden spindel für die 
Fräsbearbeitung in eine 
Ultrapräzisionsmaschine 
und messtechnische 
charakterisierung des hy-
briden Dreh-Fräsprozesses
Fachhochschule Jena, 07/09

Stephan Rhein
Kompakte Faserverstärker 
hoher leistung für  
sub-ns-Pulsquellen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Daniel Richter
Realisierung von volumen-
Bragg-Gittern mit Hilfe 
ultrakurzer Pulse
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

Stefan Ringleb
elektrooptische Amplitu-
denmodulation in ultra-
kurzpulslaserinduzierten 
volumenwellenleitern in  
lithiumniobat
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Stephan Roth
Untersuchungen optischer 
effekte in organischen 
leDs mit anisotropen 
emittermaterialien
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Ingo Scheidig
Montage mikrooptischer 
systeme mittels solder 
Bumping
Fachhochschule Jena, 03/09

Marcel Sieler
Design und Realisierung 
eines mikrooptischen  
Array-Projektors
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 05/09

Christian Semmler
Untersuchung zum 
Reibungsverhalten elektro-
statischer chucks auf 
substraten
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Klemens Stollberg
Gabor-superlinse – Minia-
turisierte Abbildungsoptik 
nach dem vorbild natürli-
cher superpositionsaugen
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Fabian Stutzki
stabilitätsuntersuchungen 
an monolithischen  
lMA-cW-Faserlasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 12/09

Mario Thiele
Untersuchungen mit dem 
Rasterelektronenmikros-
kop zur optimierung von 
strukturbreitenmessung 
und strukturierungs-
technologie
Fachhochschule Jena, 01/09

Robert Trettin
Frequenzkonversion 
mittels stimulierter Raman-
streuung in passiven 
single-Mode-Fasern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09

Marcus Trost
Messung und Modellie-
rung des Reflexions- und  
streuverhaltens von 
spiegeln und substraten 
für 13,5 nm
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 03/09

Sven Scharnowski
Photoleitende Antennen 
zur Mehrkanaldetektion 
ultrakurzer Terahertzpulse
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 04/09

Mirko Schreyer
evaluation einer Time-of-
Flight (PMD) 3D-Kamera 
für den einsatz bei der 
automatischen, roboter-
geführten 3D-vermessung
Fachhochschule Jena, 12/09

Julia Schröder
Grundlegende Unter-
suchungen zur optischen 
Detektion von Ultraschall 
mittels miniaturisierbarer 
Zweistrahl interferometer
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Jens Siepmann
synchrone Messung von 
Form und Farbe
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

Lars Weichhardt
Untersuchungen zur 
Regelung für ein adaptiv 
optisches system
Fachhochschule Jena, 12/09

Georgios Wenetiadis
entwicklung und 
charakterisierung eines 
Fasergreifers zur präzisen 
Positionierung von mindes-
tens 10 optischen Fasern 
für einen anschließenden 
spleißprozess
Fachhochschule Jena, 11/09

Peter Zeil
Realisierung und 
charakterisierung von 
Bragg-Wellenleitern
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 09/09

bachelorarbeiten /  
bachelor Theses

Julian Pulsack
entwicklung eines Mess- 
und Analyseverfahrens für  
die charakterisierung von 
solarzellen
Fachhochschule Jena, 09/09

Roman Loose
Untersuchung ultrapräziser 
schleifbearbeitung von 
Wolframcarbid mit Dia-
mantschleifwerkzeugen
Fachhochschule Jena, 07/09

Andreas Müller
Konzeption, Aufbau und 
Test eines automatisierten 
Goniometermessplatzes 
mit labvieW-steuerung
Fachhochschule Jena, 08/09

Marc Siebecker
entwicklung einer 
Montagevorrichtung für 
GRin-linsen
Fachhochschule Jena, 09/09

Cornelia Stiehl
Präzisionsmontage eines 
laserresonatorspiegels 
mittels solder Bumping
Fachhochschule Jena, 07/09

Frank Tänzer
Untersuchungen zur ein-
kopplung von laserstrah-
lung in lichtwellenleiter
Fachhochschule Jena, 09/09

masterarbeiten /  
master Theses

Anika Brahm
Aufbau und charakterisie-
rung eines Messsystems für 
die Tomographie mittels 
ultrakurzer Terahertz-Pulse
Fachhochschule Jena, 01/09

Matthias Hauptvogel
entwicklung und Bewer-
tung von Methoden zur 
Reduzierung der Messzeit 
von streulichtmessanord-
nungen
Fachhochschule Jena, 02/09

Johannes Jobst
optical characterisation 
of a thin film Inteference 
Filter produced by ion-
Assisted Deposition for 
solar Beam
Fachhochschule Jena, 08/09

Hagen Pauer
Thermisch stabiler 5 sr 
eUv-Kollektor
Fachhochschule Jena, 05/09

Marco Perske
Untersuchung thermisch 
stabiler Mon/si-schicht-
systeme für eUv-Kollektor-
spiegel
Fachhochschule Jena, 04/09

Lourdes Patricia R. Ramirez
Ultrafast laser induced 
nanostructures in fused 
silica
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 08/09

dissertationen /  
dissertations

Dr. rer. nat. Martin Bischoff
Plasmagestützte Beschich-
tung von Metallfluoriden 
für den tiefen ultra-
violetten spektralbereich
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 10/09
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Dr. rer. nat. Ulrike Fuchs
Fokussierung ultrakurzer 
laserpulse
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 11/09

Dr. rer. nat. Thomas Kämpfe
Farbbilderzeugung mittels 
computergenerierter  
Hologramme
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 06/09

Dr. rer. pol. Oliver Mauroner
vermarktung von innova-
tionen durch spin-offs – 
empirische Analyse von
Unternehmensgründungen 
aus der öffentlichen 
Forschung
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, 02/09

Dr. rer. nat. Fabian Röser
Power scaling of ultrashort 
pulse fiber laser systems
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena,07/09

Dr. rer. nat. Elodie Wikszak
Inscription of fiber Bragg 
gratings in non-photo-
sensitive and rare-earth 
doped fibers applying 
ultrafast lasers
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena,05/09

Patente / Patents

Patentanmeldungen 2009 / 
Patent Applications 2009

(A1)
Beckert, E.; Burckhardt, T. 
(IAP); Damm, C.; Hornaff, M.
Gefasste optische Kompo-
nente, verfahren zu deren 
Herstellung sowie deren 
verwendung
DE 10 2009 022 079.8

(A2)
Brückner, A.; Duparré, J.; 
Wippermann, F.; Leitel, R.; 
Bräuer, A.; Völkel, R. (SUSS)
vorrichtung zur optischen 
Abbildung
DE 10 2009 047 361.0

(A3)
Duparré, J.; Brückner, A.; 
Wippermann, F.; Zufferey, J.-
C. (EPFL); Floreano, D. (EPFL); 
Franceschini, N. (UnivMed); 
Viollet, S. (UnivMed);  
Ruffier, F. (UnivMed)
Artificial compound eye 
and method for fabrication 
thereof
EP 09012409.0

(A4)
Duparré, J.; Brückner, A.; 
Wippermann, F.; Dannberg, P.; 
Bräuer, A.
Vorrichtung, Bildverar-
beitungsvorrichtung und  
verfahren zur optischen 
Abbildung
DE 10 2009 049 387.5

(A5)
Duparré, J.; Brückner, A.; 
Wippermann, F.
vorrichtung zur optischen 
navigation und dessen 
verwendung
DE 10 2009 005 092.2

(A6)
Duparré, J.; Dannberg, P.; 
Wippermann, F.; Bräuer, A.
lens and method for 
manufacturing same
PCT/EP2009/003928

(A7)
Duparré, J.; Olivier, S.
lens and method for 
manufacturing same
PCT/EP2009/003929

(A8)
Freese, W. (IAP); Kley, E.-B.; 
Kämpfe, T. (IAP); Michaelis, D.; 
Zeitner, U.D.
Pixeliertes, diffraktives 
optisches element mit 
zwei Höhenstufen zur 
erzeugung einer Phasen-
verteilung mit beliebigem 
Phasenhub
DE 10 2009 037 629.1

(A9)
Limpert, J.; Tünnermann, A.; 
Röser, F. (IAP); Eidam, T. (IAP); 
Jauregui, C. (IAP)
einzelmodenpropagation 
in mikrostrukturierten 
Fasern
DE 10 2009 060 711.0

(A10)
Limpert, J.; Tünnermann, A.; 
Steinmetz, A. (IAP);  
Nodop, D. (IAP)
Gütegeschalteter laser
DE 10 2009 042 003.7

(A11)
Limpert, J.; Tünnermann, A.; 
Stutzki, F. (IAP); Jauregui, C. 
(IAP); Thomas, J.U. (IAP); 
Nolte, S. (IAP); Voigtländer, 
C. (IAP)
Transversalmodenfilter für 
Wellenleiter
DE 10 2009 041 891.1

(A12)
Limpert, J.; Tünnermann, A.; 
Seise, E. (IAP); Eidam, T. (IAP); 
Schimpf, D. (IAP);  
Röser, F. (IAP)
vorrichtung zum 
verstärken und/oder 
Transportieren von elektro-
magnetischer strahlung
DE 10 2009 032 803.3

(A13)
Michaelis, D.; Danz, N.; 
Wächter, C.; Kudaev, S.; 
Flämmich, M.
strahlformer
DE 10 2009 016 234.8

(A14)
Risse, S.; Stöckl, W.; 
Gebhardt, A.; Peschel, T.
substrat aus einer Alumi-
nium-silizium-legierung 
oder kristallinem silizium, 
Metallspiegel, verfahren 
zu dessen Herstellung 
sowie dessen verwendung
DE 10 2009 040 785.5

(A15)
Scheiding, S. (IAP); Risse, S.; 
Peschel, T.; Gebhardt, A.; 
Damm, C.; Steinkopf, R.
verfahren zur Fertigung  
einer optischen Anord-
nung mit mindestens 
zwei optischen Funktions-
flächen, optisches 
Gerät und vorrichtung 
zur Durchführung des 
verfahrens
DE 10 2009 041 501.7

(A16)
Schenk, C. (IAP); Risse, S. 
verfahren zur verbesse-
rung der Positioniergenau-
igkeit von mittels Gas-
lagerelementen geführten 
Tischen und verwendung 
von luftlagerelementen 
mit Dichtsystemen für in 
Umgebungsatmosphäre 
geführten Tischsystemen
DE 10 2009 019 773.7

(A17)
Schröder, S.; Duparré, A.; 
Notni, G.; Herffurth, T. (IAP)
vorrichtung und verfahren 
zur winkelaufgelösten 
streulichtmessung
A DE 10 2009 036 383.1

(A18)
Schulz, U.; Horstmann, F. 
(VW-AG); Matthai, A. (AUDI)
Fahrzeugscheibe mit ver-
minderter Lichtreflexion
DE 10 2009 052 354.5

(A19)
Sieler, M.; Förster, E.; 
Schreiber, P.
Projektionsdisplay und 
dessen verwendung
DE 10 2009 024 894.3

(A20)
Willbrandt, S.; Stenzel, O.; 
Kaiser, N.
verfahren zur Messung der 
optischen eigenschaften 
einer bewegten Probe in 
einer Beschichtungsanlage
DE 10 2009 012 756.9

(A21)
Wippermann, F.; Duparré, J.; 
Dannberg, P.; Bräuer, A.
optischer schichtstapel 
und verfahren zu dessen  
Herstellung
DE 10 2009 055 083.6

(A22)
Wippermann, F.; Duparré, J.; 
Dannberg, P.; Bräuer, A.
verfahren und vorrichtung 
zum Herstellen einer  
struktur, Abformwerkzeug 
DE 10 2009 055 080.1

(A23)
Wippermann, F.; Duparré, J.; 
Dannberg, P.; Bräuer, A.
verfahren zum Herstellen  
einer struktur, optisches 
Bauteil, optischer 
schichtstapel
DE 10 2009 055 088.7

(A24)
Wippermann, F.; Beckert, E.; 
Schreiber, P.
endoskop mit schräger 
Blickrichtung
DE 10 2009 049 990.3

Patenterteilungen 2009 / 
Patent Assignation 2009

(P1)
Schreiber, P.; Kudaev, S.; 
Hibbing, M. (Sennheiser); 
Michaelis, A. (Sennheiser); 
Niehoff, W. (Sennheiser); 
Gorelik, V. (Sennheiser); 
Weichenhain-Schriever, R. 
(Sennheiser); Ihlemann, J. 
(Sennheiser)
Arrangement for the opti-
cal distance determination 
of a reflecting surface
US 7,505,151 B2

(P2)
Kaiser, N.; Gatto, A.; Heber, J. ; 
Schenk, H. (IPMS); Yang, M. 
(IPMS); Sandner, T. (IPMS); 
Schmidt, J.-U. (IPMS)
Micromechanical mirrors 
with a high-reflection 
coating, method for 
production thereof and 
use thereof
US 7,573,634 B2

(P3)
Duparré, J.; Dannberg, P.; 
Schreiber, P.; Bräuer, A.; 
Völkel, R. (SUESS)
Bilderfassungssystem und 
dessen verwendung
EP 1 665 779 B8

(P4)
Clausnitzer, T. (IAP); Kämpfe, T. 
(IAP); Kley, E.-B.;  
Tünnermann, A.
verschlossene, binäre 
Transmissionsgitter
DE 10 2006 036 831 B4

(P5)
Kaiser, N.; Feigl, T.; Yulin, S.; 
Kozhevnikov, I.
Transmissionsfilter für den 
eUv- spektralbereich
DE 10 2005 016 591 B4

(P6)
Palme, M.; Riehemann, S.
Digitaler Projektor zur 
Perimetrie
DE 103 50 836 B4 

wissenschaftliche Publika-
tionen / Scientific Publica-
tions

Bücher / Books

Brückner, A.; Duparré, J.; 
Wippermann, F.;  
Dannberg, P.; Bräuer, A.
Microoptical Artificial 
compound eyes
Flying Insects and Robots 
(2009) p. 127-142, ISBN 
987-3-540-89392-9

Mauroner, O.
vermarktung von inno-
vationen durch spin-offs. 
empirische Analyse von 
Unternehmensgründungen  
aus der öffentlichen 
Forschung
Josef Eul Verlag, April 2009, 
ISBN 389-936-797-9

Yulin, S.
Multilayer interference 
coatings for eUvl
Extreme Ultraviolet Litho-
graphy (2009) p. 225-263, 
ISBN 978-0-071-54918-9

Zeitschriften / Journals

Ancona, A.; Nodop, D.; 
Limpert, J.; Nolte, S.;  
Tünnermann, A.
Microdrilling of metals 
with an inexpensive and 
compact ultra-short-pulse 
fiber amplified microchip 
laser
Applied Physics A: Materials 
Science & Processing 94 
(2009) 1 p. 19-24,  
ISSN 0947-8396

Ancona, A.; Döring, S.;  
Jauregui, C.; Röser, F.; 
Limpert, J.; Nolte, S.;  
Tünnermann, A.
Femtosecond and 
picosecond laser drilling of 
metals at high repetition 
rates and average powers
Optics Letters 34 (2009) 21 p. 
3304-3306, ISSN 0146-9592

Bauer, R.; Mauroner, O.; 
Bechtold, F.; Freitag, H.J.
vorausschauende Quali-
tätssicherung mit FMeA
Mikroproduktion 7 (2009) 1 
S. 58-61, ISSN 1614-4538

Brückner, C.
standard software optimi-
zes terahertz imaging
Laser Focus World 45 (2009) 
5 p. 73-75, ISSN 1043-8092

Brückner, C.; Käsebier, T.; 
Pradarutti, B.; Riehemann, S.;  
Notni, G.; Kley, E.-B.;  
Tünnermann, A.
Broadband antireflective 
structures applied to high 
resistive float zone silicon 
in the THz spectral range
Optics Express 17 (2009) 5 p. 
3063-3077, ISSN 1094-4087

Brückner, F.; Friedrich, D.; 
Clausnitzer, T.;  
Burmeister, O.; Britzger, M.; 
Kley, E-B.; Danzmann, K.; 
Tünnermann, A.; Schnabel, R.
Demonstration of a cavity 
coupler based on a reso-
nant waveguide grating
Optics Express 17 (2009) 1 p. 
163-169, ISSN 1094-4087

Cialla, D.; Siebert, R.; Hübner, 
U.; Möller, R.; Schneidewind, 
H.; Mattheis, R.; Petschulat, 
J.; Tünnermann, A.; Pertsch, 
T.; Dietzek, B.; Popp, J.
Ultrafast plasmon dyna-
mics and evanescent field  
distribution of reproduci-
ble surface-enhanced 
Raman-scattering 
substrates
Analytical and bioanalytical 
chemistry 394 (2009) 7 p. 
1811-1818, ISSN 1618-2642

De Smet, H.; Underwood, I.; 
Notni, G.
extended Papers selected 
from the siD-Mid europe 
chapter spring 2008 
Meeting introduction
Journal of the Society for 
Information Display 17 (2009) 
7 p. 589-589,  
ISSN 1071-0922

Dreisow, F.; Szameit, A.; 
Heinrich, M.; Keil, R.;  
Nolte, S.; Tünnermann, A.; 
Longhi, S.
Adiabatic transfer of light 
via a continuum in optical 
waveguides
Optics Letters 34 (2009) 16 p. 
2405-2407, ISSN 0146-9592

Dreisow, F.; Szameit, A.; 
Heinrich, M.; Nolte, S.; 
Tünnermann, A.;  
Ornigotti, M.; Longhi, S.
Direct observation of 
landau-Zener tunneling in 
a curved optical waveguide 
coupler
Physical Review A 79 (2009) 5 
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